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(54) Vorrichtung zur intrakorporalen Messung des Hirndrucks

(57) Eine Vorrichtung zur intrakorporalen Druck-
messung, insbesondere Hirndruckmessung an Patien-
ten mit einer implantierbaren Messeinrichtung 8, welche
einen Chip 2 aufweist, der sowohl den Druckaufnehmer
als auch die Telemetrieelektronik beinhaltet und welcher
direkt mit einer induktiven Spule 3 elektrisch kontaktiert

ist, wobei zumindest der Chip 1 und der vom Chip über-
lappte Spulenteil in einem Druck übertragenden Medi-
um 6 eingebettet sind, das von einer flexiblen Umhül-
lung 7 druckdicht verschlossen ist. Mittels einer extra-
korporalen Telemetrieeinrichtung werden die Messda-
ten abgefragt.



EP 1 312 302 A3

2



EP 1 312 302 A3

3



EP 1 312 302 A3

4



EP 1 312 302 A3

5



专利名称(译) 用于体内测量颅内压的装置

公开(公告)号 EP1312302A3 公开(公告)日 2004-03-03

申请号 EP2002020447 申请日 2002-09-11

[标]申请(专利权)人(译) 压缩机

申请(专利权)人(译) CRANIUM TELEMETRICS GMBH

当前申请(专利权)人(译) 国际MEDOS S.A.R.L.

[标]发明人 BODECKER VOLKER
MEYER STEFAN

发明人 BÖDECKER, VOLKER
MEYER, STEFAN

IPC分类号 A61B5/00 A61B5/03

CPC分类号 A61B5/031 A61B5/0002

优先权 10156469 2001-11-16 DE

其他公开文献 EP1312302B1
EP1312302A2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种装置包括可植入的测量单元，该测量单元由传感器元件和载体上的
遥测单元组成。感应线轴固定在支架上，并位于套管中。该单位还有一
个额外的下属遥测审讯部分。压力接收器和遥测电子装置位于与线轴接
触的芯片中。&lt;??&gt;一种装置包括可植入的测量单元（8），其由传
感器元件和载体上的遥测单元组成。感应线轴（3）固定在支架上，并位
于套管（7）中。压力接收器和遥测电子设备位于芯片（2）中，芯片
（2）与线轴接触。芯片和线轴部分嵌入压力传递介质（6）中，例如，
压力传递介质（6）。液体，气体，凝胶或油，尤其是硅油。
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